1. Įrenginys porėtoms medžiagoms apdoroti skysčiais, kurį sudaro korpusas su jame sumontuotais ar prie jo prijungtais skysčio padavimo ir vakuumo sistemomis, valdikliu, elektros varikliu (-iais), b e s i s k i r i a n t i s  t u o, kad korpuse yra elektros varikliu sukamas perforuotas cilindras, kurio viduje yra vakuumo kamera, o jo išorėje yra skysčio(ių) įterpimo inžektorinė galvutė. 

2. Įrenginys porėtoms medžiagoms apdoroti skysčiais pagal 1 punktą 

b e s i s k i r i a n t i s  t u o, kad sukamo perforuoto cilindro skylučių diametras, ar jų ilgis ir plotis yra nuo 1 iki 5 mm, o tarpai tarp tų skylučių nuo 5 iki 10 mm. 

3. Įrenginys porėtoms medžiagoms apdoroti skysčiais pagal 1 ir 2 punktus 

b e s i s k i r i a n t i s  t u o, kad vakuumo kamera prie perforuoto cilindro vidinio paviršiaus yra prispausta spyruoklinėmis atramomis, pritvirtintomis ant nejudančios tuščiavidurės ašies.

4. Įrenginys porėtoms medžiagoms apdoroti skysčiais pagal 1 – 3 punktus 

b e s i s k i r i a n t i s  t u o, kad inžektorinėje galvutėje yra kelios švirkštimo angos, kurios išdėstytos taip, kad skysčių (cheminių medžiagų tirpalų) gretimos įsiskverbimo zonos dalinai dengtų viena kitą.

5. Įrenginys porėtoms medžiagoms apdoroti skysčiais pagal 1 - 4 punktus 

b e s i s k i r i a n t i s  t u o, skysčio(ių) įterpimo inžektorinė galvutė yra prijungta prie skysčio padavimo sistemos ir prie įtaiso, keičiančio jos padėtį virš apdorojamos medžiagos.
6. Įrenginys porėtoms medžiagoms apdoroti skysčiais pagal 1 - 5 punktus 

b e s i s k i r i a n t i s  t u o, kad inžektorinė galvutė prie apdorojamos medžiagos yra prispaudžiama padėties keitimo įtaiso elektromagnetiniu spaudikliu, o į kitą apdorojamos medžiagos vietą ji yra perkeliama elektros variklio varomu ir valdiklio valdomu padėties keitimo įtaisu.
